
Multi Function Vacuum Tribometer

Tribology and Mechanical Tester With
Vacuum and Environmental Control

Cryogenic To High Temperature 
 

真空摩擦磨损试验机

MVT-2

磨擦，摩损，摩擦系数，结合力，

划痕硬度，弹性模量，高温，低温
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环境控制
研究在真空环境以及-150至400℃高低温交变或室温至1000℃

高温下材料的性能

闭环加载力控制-纳米级、微米级、宏观

专利电容式传感器，测试范围从mN至200N

旋转和往复运动
具有旋转和往复两种运动模式

整体设计
独特的开放式系统架构，操作便捷、接受定制、另外设备还可

接入其他端口

多功能真空测试

 

 

 

 

 

 

• 摩擦

• 磨损

• 结合力

 

• 划痕硬度

Z轴驱动系统

力学传感器

旋转模块

水循环系统

往复模块

真空腔体

数据采集及控制系统
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• 摩擦系数
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环境控制

试验机可在真空条件下控制环境温度

。测试温度范围：-150℃到400℃

真空摩擦磨损试验机MVT-2通过控制

加载力、速度和测试温度范围，来分

析真空条件下材料的性能。采用独特

的设计、专利力学传感器，让用户可

以获取高精度以及高重复性的数据。

在同一平台上可以实现多项常见的测

试，例如摩擦、划痕、粘着、硬度、

润滑和磨损。

为什么选择真空摩擦学

在空间、半导体、薄膜和二维材料方

面取得了一些关于真空条件下材料和

涂层特性进展性的研究。真空条件下

的表面摩擦、磨损和结合力与一般环

（高低温交变）/室温到1000℃。

境条件相比有很大的不同。

精确监测磨损变化

试验机可兼容各种传感器，以实时监

测量化材料表面动态变化。例如配备

了声发射传感器这种宽频率传感器，

就可在测试过程中监测裂纹发生点。

。试验机可以在恒定或线性变化的加

载力下运行。转速通过伺服控制，使

得试验机在恒定或变化的转速下进行

伺服闭环加载控制

试验机带有多种闭环伺服反馈控制。

在测试期间可通过伺服驱动器控制加

载力。高精度传感器可测量微小力值

易于使用且自动化

试验机配有功能强大的控制和数据

分析软件。数据可导出为多种格式

，包括 ASCII 格式。该软件可让用

户根据实验要求自定义终止条件。

用户可按照软件测试菜单自定义测

试步骤，测试程序菜单可保存。

MVT-2具有先进的高速、低噪声、快

速反馈和多通道数据采集控制器。

测试。

应用

试验机的多功能性使MVT-2在许多实

际应用中发挥了重要作用。可应用于

薄膜、厚膜、润滑剂、各种材料、水

凝胶生物材料、光滑或粗糙的表面、

透明或不透明的表面、纳米或宏观、

涂层或基体材料等等。

真空摩擦学可用于研发与质量控制

摩擦系数对比

软件界面格式

涂层样品测试

传感器和夹具

液氮控制器

真空摩擦磨损试验机MVT-2配有水冷

循环器并且具备防冷凝功能，在测试

过程中可有效地进行热管理。先进的

控制系统确保设备同时在多个位置进

行温度测量。温度采用闭环控制，并

利用软件自动调整至所要求的工况。
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规格

平台

•落地式或台式

真空

 

Z 

•高达10-7 Torr
•真空泵和分子泵

轴

 

     
 

•最大速度：10 mm/s
•位移分辨率： 0.25 µm 

计算机控制

•最新Windows系统

•LCD 显示屏

  

 

设备供电要求

•电压：220 VAC

环境腔

•-150℃到400℃（高低温交变）
•室温到1000℃

其他传感器

•声发射传感器

•
测试模块

摩擦

 

•压痕

•划痕

   

•行程：

•中低频往复最高可达

加载力范围
•mN 到200 N 
(不同加载力范围均可实现)

旋转驱动
•360°旋转范围

•转速高达 1800 RPM 

•高频往复最高可达25H
往复驱动

Z
10mm/s

0.1 mm -60 mm


